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광경화성 고분자와 금속 나노입자를 이용한 플렉서블 구리 미세회로 패턴 형성
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 회로부품의 고성능화와 더불어 회로부품의 고집적화가 요구되면서 미세회로의 디자인 유

연성을 높이고자 하는 다양한 방법들이 제안되고 있다. 이에 본 연구에서는 기존의 폴리이

미드가 아닌 플렉서블 PEEK 기판 위에 구리 미세회로를 직접 구현하고자 한다. 광경화성 고

분자와 금속 나노입자를 이용해 미세회로 패턴을 형성하고, 이 위에 구리 배선을 직접 무전

해 도금함으로써, 플렉서블 PEEK 기판 위에 신뢰성 높은 구리 미세회로 패턴을 형성할 수

있었다. 그리고 PEEK 기판의 표면처리, 광경화성 고분자의 제조 조건, 나노입자의 표면처리

등이 구리 미세회로 패턴의 밀착력, 전도도 등에 영항을 미치는 것을 확인할 수 있었다.
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